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摘要(译)

一种通过包括敏感流体的亲和力粘度测定法测定溶质水平的方法和装
置，其中敏感流体在透析室的流动方向上连续地流过第一液压电阻器，
并且通过透析改变的敏感流体同时流过另一个电阻器，其中，借助于压
力传感器在线确定电阻器之间的压力差，并将其转换成与溶质浓度近似
成比例的相对值。
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